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Warszawa, 28.02.2020 r.

W zwiazku z koniecznoscig dokonania szacowania wartosci zamowienia dotyczacego
kosztow zwiazanych z aparatura naukowo-badawczg niezbedna do realizacji projektu w
ramach POIR 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukture B+R przedsi¢biorstw
,Utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego
swiatlowodom specjalnym nowej generacji”.

Zamawiajacy:

Inphotech Sp. z o.0.
ul. Poznanska 400
05-850 Ottarzew

Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o oszacowanie ceny na dostarczenie i uruchomienie
stanowiska badawczego starzeniowo-demonstracyjnego do badania elementow i urzadzen
fotonicznych. Zamoéwienie realizowane w ramach projektu ,,Utworzenie specjalistycznego
centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego S$wiatlowodom specjalnym nowej
generacji.” Koszty zwigzane z nabyciem aparatury naukowo-badawczej opisanej ponizej,
planowane sg w ramach POIR 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukture B+R przedsigbiorstw.

Stanowisko to powinno umozliwia¢ badania wytrzymalo$ci urzadzen i elementow fotonicznych
na warunki $rodowiskowe takie jak temperatura i wilgotno$¢ (badania przyspieszone),
oddzialywanie mechaniczne takie jak: wibracje, napr¢zenia statyczne oraz dynamiczne.
Wymagana jest rowniez mozliwo$¢ przygotowania, montazu i obrobki badanych elementow,
probek, demonstratorow, stanowisk testowych oraz prototypdéw urzadzen. Dostarczone w
ramach modutu komponenty powinny realizowaé niezaleznie lub tacznie opisane ponizej
funkcjonalnosci.  Stanowisko powinno by¢ dostarczone 1 uruchomione w siedzibie
zamawiajacego we wskazanym pomieszczeniu laboratoryjnym na terenie Polski. Stanowisko
powinno sktadac¢ si¢ z 12 uktadow, ktdrych to parametry i funkcjonalnosci opisane sg ponizej:

1. Uktad kontroli termicznej i wilgotnosciowej, ktéry bedzie spetniat nastepujgce
funkcjonalnosci:

e Mozliwos¢ przeprowadzania testow probek swiattowodowych i urzadzen fotonicznych dla
zakresu temperatur od -40°C do 180 °C, z rozdzielczoscig ustawiania temperatury wynoszgcg
co najmniej 1 °C.
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o Mozliwosé przeprowadzania testéw prébek swiattowodowych i urzadzen fotonicznych dla
zakresu wilgotnosci od 10% do 90% RH, z rozdzielczo$cig ustawiania wilgotnosci wynoszacg
co najmniej 5% wilgotnosci wzglednej w zakresie temperatury od co najmniej 15°C do 90°C.

e Powierzchnia robocza co najmniej 2,5 m?, na ktérej mozna umiescié¢ probki o wysokosciach
nieprzekraczajgcych 3 cm.

e Mozliwo$¢ badania obiektéw lub kilku obiektéw mieszczacych sie w wymiarach min.: 85 x 75 x
43 cm.

e Uktad powinien posiada¢ mozliwo$¢ przeprowadzania Swiattowodow z zewnatrz do wewnatrz
obszaru o kontrolowanych parametrach opisanych w poprzednich punktach. Ma umozliwia¢
przeprowadzenia $wiattowoddw w rdéinych ostonach poczynajagc od poliamidowych
o srednicach 60 um (do 300 szt.), po kable swiattowodowe o srednicach do 6 cm (do 1 szt.).
Miejsca przeprowadzenia swiattowoddw i kabli powinny byé zabezpieczone przed swobodnym
przeptywem powietrza pomiedzy obszarem o kontrolowanych warunkach srodowiskowych
a atmosferg laboratorium. Metoda nie moze wptywa¢ na witasnosci samych wtékien
optycznych w szczegdlnosci na ich poziom ttumienia (na linku wchodzacym i wychodzgcym
z obszaru badan nie wiekszy niz 3 dB).

e Uktad powinien posiada¢ mozliwos¢ przeprowadzania kabli elektrycznych o srednicach od
1 mm do 5 cm. Miejsca przeprowadzenia kabli i przewodéw powinny by¢ zabezpieczona przed
swobodnym przeptywem powietrza pomiedzy obszarem o kontrolowanych warunkach
Srodowiskowych a atmosferg laboratorium.

o Mozliwo$¢ sterowania uktadem w tym programowanie cykli starzeniowych z poziomu
komputera, ktory moze byc¢ czescig innego uktadu stanowiska.

e Mozliwosé precyzyjnego monitorowania warunkéw termicznych w objetosci obszaru
badawczego w bezposrednim otoczeniu badanych préobek podczas trwania testéw. Pomiar
temperatury dla co najmniej 150 punktéw, tak Ze sasiadujgce punkty sg umieszczone
w odlegtosci 5 cm wzgledem siebie. Czestotliwos$¢ pomiaru rowna co najmniej 0,05 Hz. Punkty
pomiarowe powinny by¢ umieszczone w kablu o $rednicy nie wiekszej niz 5 mm. Potozenie
punktdw pomiarowych powinno by¢ dowolnie konfigurowalne podczas umiejscawiania
probek w obszarze badan oraz owe potozenie prébek powinno by¢ niezmienne podczas
trwania testow starzeniowych. Monitorowanie temperatury moze odbywac sie poprzez
wykorzystanie innego uktadu bedacego czescig stanowiska.

2. Uktad do przeprowadzania badan wysokotemperaturowych w kontrolowanej
atmosferze, ktory bedzie spetniat nastepujgce funkcjonalnosci:

e Mozliwos¢ badan wysokotemperaturowych do co najmniej 1000°C dla prdbek
Swiattowodowych, komponentéw i czujnikow Swiattowodowych. Odchylenia wartosci
temperatur na odcinku 50 cm nie wieksze niz +/- 5%. Pomiar odchylen temperatury moze by¢
wykonywany wewnatrz pieca na zewnetrznych Sciankach obszaru badawczego.

e Mozliwos¢ przeprowadzania badan wysokotemperaturowych w atmosferze obojetnej dla
probek s$wiattowodowych, komponentéw i czujnikdéw swiattowodowych. W przypadku
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potrzeby zasilania gazem musi zosta¢ zapewniona kompatybilnos¢ z instalacjag w siedzibie
zamawiajacego.

o Mozliwos¢ wilozenia do strefy grzewczej co najmniej 20 komponentéw $wiattowodowych,
z ktérych kazdy posiada przekréj o srednicy do 10 mm oraz dtugosc do 50 cm.

e Mozliwosé sterowania predkoscia chtodzenia uktadu przy uzyciu oprogramowania
obstugiwanego z poziomu komputera moggacego byc¢ czescig innego uktadu stanowiska. Spadek
temperatury od 1000°C do 50°C ma sie odbywaé w czasie nie dtuzszym niz 4 godziny.

o Mozliwos¢ redundantnego pomiaru temperatury wzdtuz strefy grzewczej. Liniowo
z rozdzielczos$cig przestrzenng co najmniej 5 cm, punktowo z rozdzielczoscig przestrzennag
co najmniej 10 cm i doktadnoscig pomiaru +/- 5 °C.

e Mozliwosé zautomatyzowanego ustawiania, rejestracji i sterowania cisnieniem gazu w strefie
grzewczej od wartosci 1 do 1,5 bar, odbywajgca sie z poziomu komputera mogacego by¢
czescig innego uktadu stanowiska.

e Mozliwos¢ automatycznej kontroli i utrzymania zadanego ci$nienia z dokfadnoscia
do co najmniej 0,1 bar wewnatrz strefy grzewczej podczas trwania badan.

e Mozliwosé wykonywania pomiaréw w atmosferze ze zredukowanym poziomem tlenu.

o Mozliwos¢ sterowania i zapisu parametréw takich jak temperatura i ci$nienie oraz predkos$é
chtodzenia, odbywajace sie z poziomu oprogramowania obstugiwanego z poziomu komputera
mogacego byc czescig innego uktadu stanowiska.

e  Mozliwosé programowania cykli pracy uktadu pomiarowego do badan starzeniowych, w tym
cykli sktadajgcych sie z grzania i chtodzenia odbywajgca sie z poziomu oprogramowania
obstugiwanego z poziomu komputera moggcego byc¢ czescig innego uktadu stanowiska.

e Mozliwos¢ doprowadzania widkien swiattowodowych pokrytych polimidem, akrylem oraz
metalami o $rednicach od 60 do 800 um do komory testowej, ktdére umozliwiajg
przeprowadzania badan optycznych dla widkien swiattowodowych podczas trwania testéw
wysokotemperaturowych w kontrolowanej atmosferze. Badania optyczne mogg by¢
wykonywane przy uzyciu innych uktadéw stanowiska.

e Mozliwos¢ monitorowania potencjalnie niebezpiecznych gazéw w otoczeniu uktadu
w przypadku wykorzystywania gazow, ktére moga niekorzystnie wptynac na zdrowie.

3. Ukfad do przeprowadzania badan niskotemperaturowych, ktéry bedzie spetniat
nastepujace funkcjonalnosci:

e Mozliwos$¢é przeprowadzania testéw prébek fotonicznych w temperaturze ciektego azotu oraz
wyzszych.

e Mozliwosé¢ transportu medium chiodzgcego w dedykowanym pojemniku do tego
przeznaczonym niezaleznym od uktadu przeznaczonego do badania prébek.

e Powierzchnia na umieszczenie probek w temperaturze -195°C nie mniejsza niz 60 cm?,
powierzchnia ma sie sktada¢ z co najmniej dwdch niezaleznych sekcji, tak aby mozliwe byto
wyjecie jednej z nich ze strefy chtodzacej bez koniecznosci wyjmowania pozostatej/ych sekcji.
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e Uktad wyposazony w system do pomiaru poziomu ciektego azotu z rozdzielczoscig co najmniej
1cm.

e Mozliwo$é przeprowadzania badan optycznych swiattowodéw umieszczonych w cieczy
chtodzacej lub jej oparach. Moze sie odbywac poprzez wykorzystanie innego ukfadu
stanowiska.

e Kompatybilno$¢ uktadu z mediami chtodzacymi takimi jak ciekty azot oraz zestalony dwutlenek
wegla.

e  Mozliwosé zabezpieczenia komponentéw uktadu przed niekontrolowang zmiang ich potozenia
oraz ich wywréceniem.

e Mozliwos$é monitorowania poziomu potencjalnie niebezpiecznych gazéw w otoczeniu uktadu
w celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb wykorzystujgcych modut.

4. Wielokanatowy ukfad do charakteryzacji optycznej komponentow swiattowodowych,
ktory bedzie spetniat nastepujgce funkcjonalnosci:

e Mozliwos¢ wykonywania automatycznych pomiarédw optycznych mocy Swiatta
transmitowanego przez préobki Swiattowodowe. Maksymalna ilo$¢ badanych probek wynosi
co najmniej 64. Pomiar powinien by¢ mozliwy dla kazdego z zakreséw dtugosci fal
obejmujacych pierwsze, drugie oraz trzecie okno telekomunikacyjne z mozliwoscig
wykorzystania szerokopasmowych (szerokos¢ spektralna min. 30 nm) oraz waskopasmowych
zrédet Swiatta (szerokosc¢ spektralna max. 0,5 nm). Dynamika pomiaru transmisji musi wynosié
co najmniej 20 dB.

e Mozliwos¢ wykonywania automatycznych pomiaréow optycznych podziatu mocy
promieniowania optycznego w sprzegaczach swiattowodowych (typu 1 x 2) dla co najmniej 64
probek. Pomiar powinien by¢ mozliwy dla diugosci fal z drugiego oraz trzeciego okna
telekomunikacyjnego.

e Mozliwos¢ wykonywania pomiardw optycznych szerokopasmowych odbi¢ wstecznych dla
co najmniej 64 probek, w zakresach dtugosci fal obejmujacych pierwsze, drugie oraz trzecie
okno telekomunikacyjne. Pomiar dla szerokosci spektralnej widma minimum 20 nm.

e Kompatybilnos¢ wszystkich elementéw $wiattowodowych uktadu z typami ztgczek
$wiattowodowych FC/APC.

o Kompatybilnos¢ wszystkich elementéw s$wiattowodowych uktadu ze s$wiattowodami
jednomodowymi.

e Mozliwos¢ przechowywania i porzagdkowania elementéw realizujgcych funkcjonalnosci uktadu
w szafie rack 19 cali. Szafa ma mie¢ wysokos$é¢ co najmniej 160 cm. Umieszczona ma by¢
na czterech kétkach umozliwiajgcych jej przemieszczanie. Szafa ma by¢ bez Scianek oraz
powinna by¢ wyposazona w listwy zasilajgce z wytgcznikami, sumaryczng liczbg gniazd
elektrycznych wynoszacg co najmniej 12. Dodatkowo szafa powinna by¢ wyposazona w 3 pofki
rack o regulowanej pozycji. Uktady optyczne porzagdkowane w szufladach rack z wyjsciami
optycznymi zgodnymi ze ztgczkami typu FC/APC wyprowadzonymi na panele przednie tychze
szuflad pozwalajgc na tworzenie konfigurowalnych uktadéw optycznych.

DESICGN FUTURE WITH PHOTONICS

W WW . I NPHOTETCH.PL

InPhoTech Sp. z 6.0. | ul. Poznariska 400, 05-850 Ottarzew | NIP: 951 230 35 53 | inphotech@inphotech.pl | +48 22 409 91 45
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X|l Wydziat Gospodarczy KRS | KRS: 0000348419 | Wys. kapitatu zaktadowego: 57 000 zt



Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwdj MINISTERSTWO ROZWOJU Rozwoju Regionalnego

e Mozliwo$¢é zapisu zebranych danych pomiarowych poprzez oprogramowanie obstugiwane
z poziomu komputera. Komputer moze by¢ czescig innego uktadu stanowiska.

e  Mozliwosé programowania cykli pomiarowych wiasnosci optycznych oraz ich wykorzystania
do dtugotrwatych testow optycznych, w tym cyklicznego witgczania oraz wytgczania zrédet
Swiatta.

o  Mozliwos¢ pomiaru, strat transmisyjnych w sposéb roztozony, z rozdzielczoscig przestrzenng
5 cm dla wtdkna swiattowodowego o dtugosci wynoszgcej co najmniej 10 m.

5. Ukfad do przeprowadzania badan zmeczeniowych mechanicznych, ktéry bedzie spetniat
nastepujace funkcjonalnosci:

e Mozliwos¢ wykonywania testéw sSwiattowoddw i kabli swiattowodowych na zrywanie do
wartosci sit 300 N z pomiarem sity w petnym zakresie pracy z doktadnosciag co najmniej +/- 1%
wartosci. Uktad powinien rowniez zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania testdw na zrywanie,
Sciskanie, giecie dla ptaskich probek kompozytdw i tworzyw sztucznych o wymiarach do 3 x 20
cm.

e Sposdb zamocowania swiattowoddw oraz przebieg badania powinien powodowadé zerwanie co
najmniej 50% badanych prébek w taki sposdb, aby zerwanie zachodzito tylko pod wptywem
przytozonych sit - punkt zerwania prébki powinien byé oddalony od mocowan o co najmniej
3 mm. Opisywane parametry dotyczg standardowego $wiattowodu telekomunikacyjnego SMF
pokrytego akrylem o catkowitej srednicy 250 um.

e Mozliwos¢ rejestracji wartosci przyktadanych sit, w tym maksymalnej przytozonej sity i sity
zrywajacej probke. Rejestracja powinna sie odbywac poprzez oprogramowanie obstugiwane
z poziomu komputera. Komputer moze stanowi¢ cze$é innego uktadu opisywanego
stanowiska.

6. Uktad do przeprowadzania badan odpornosci na uderzenia, ktory bedzie spetniat
nastepujace funkcjonalnosci:

e Mozliwos¢ badania wytrzymatosci na uderzenia w zakresie energii od 1 J do 100 J z mozliwoscia
regulacji energii z rozdzielczoscig 1 J.

e Mozliwos¢ zmiany powierzchni uderzajgcych o promieniach giecia 5 mm oraz 10 mm.

e  Mozliwos¢ unieruchomienia badanych elementéw ptaskich (o wymiarach od 10 x 10 cm do 50
x 50 cm) oraz przestrzennych o wymiarach (o wymiarach od 10 x 10 x 10 cm do 50 x 50 x 25
cm).
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7. Uktad do przeprowadzania badan wibracyjnych, ktéry bedzie spetniat nastepujgce
funkcjonalnosci:

o  Mozliwos¢ badania wytrzymatosci na wibracje dla obiektdw o wymiarach co najmniej 45 x 45
cm oraz wadze od 11 kg do 30 kg, z czestotliwoscig w zakresie od 10 Hz do 1,5 kHz, zamplitudg
maksymalng wynoszgcg co najmniej 5 g, z mozliwoscia przytwierdzenia badanych elementéw
poprzez wykorzystanie otwordw o metrycznym gwincie umieszczonych w regularnych
odstepach. Zestaw elementdéw musi zawiera¢ zestaw srub montazowych o zrdéznicowanej
dtugosci od 10 do 100 mm.

e Mozliwosé badania wytrzymatosci na wibracje dla obiektdw o wymiarach co najmniej 8 x 8 cm
oraz wadze od 1 g do 600 g, z czestotliwoscig w zakresie od 10 Hz do 1,5 kHz, z amplitudg
maksymalng wynoszacg co najmniej 5 g, z mozliwoscia przytwierdzenia badanych elementéw
poprzez wykorzystanie otwordéw o gwincie metrycznym.

e Mozliwo$¢ pomiaru amplitudy drgan uktadu w zakresie co najmniej +/- 1,5 g z czutoscig
co najmniej 700 mV/g w zakresie 0 — 600 Hz oraz +/- 5 g z czutoscig co najmniej 300 mV/g
w zakresie 0 — 1000 Hz.

e Mozliwos¢ automatycznego sterowania i rejestracji poziomu wibracji.

8. Uktad roboczo — archiwizacyjny, ktory bedzie spetniat nastepujgce funkcjonalnosci:

e Regatwarsztatowy o tgcznej powierzchni sktadowania co najmniej 5m?i udzwigu kazdej z pétek
wynoszgcym co najmniej 20 kg.

e 2 stoty robocze do przygotowywania préobek, demonstratorow, stanowisk badawczych oraz
prototypow do badan, kazdy nie dtuzszy niz 2 m i nie krétszy niz 1,5 m, szerokos¢ kazdego
w zakresie 0,7 — 1,2 m, a no$nos¢é co najmniej 100 kg. Jeden z blatéw wyposazony w szafke
z szufladami o tacznej powierzchni przechowywania co najmniej 1 m2.

e 7 stotéw roboczych do przygotowywania probek, demonstratoréow, stanowisk badawczych
oraz prototypéw do badan, kazdy nie dtuzszy niz 2,5 m i nie krdtszy niz 1,5 m. Szerokos¢
kazdego w zakresie 0,7 — 1,2 m, a no$nos¢ co najmniej 1000 kg. 2 stoty z wymienionych 7 szt.
powinny by¢ wyposazone w co najmniej 3 zamykane szuflady o szerokosci co najmniej
400 mm. Kolejne 2 stoty z wymienionych 7 powinny mieé dtugos$¢ blatu nie krétsza niz 2,0 m
oraz zabudowang przestrzen pod blatem sktadajacg sie z zamykanych szaf oraz szuflad.

e Dwa laboratoryjne krzesta obrotowe, na kétkach, z oparciem i bez podtokietnikéw.

o Trzy krzesta warsztatowe, bez kétek, bez podtokietnikdw z oparciem o nosnosci co najmniej
100 kg.

e 2 szafy warsztatowe, metalowe o szerokosci nie mniejszej niz 80cm i wysokosci mniejszej niz
200 cm z zamykanymi drzwiami. Wyposazone w uktad pétek o nosnosci co najmniej 80 kg kazda
i szuflad o no$nosci co najmniej 30 kg kazda.
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9. Uktad kontrolno-sterujacy, ktory bedzie spetniat nastepujace funkcjonalnosci:

Mozliwos¢ integracji oraz kontroli wszystkich programowalnych podzespotéw w stanowisku
poprzez dedykowane oprogramowanie na komputerze.

Mozliwos¢ automatycznej, programowalnej akwizycji danych pomiarowych otrzymanych
w powyzszych uktadach.

Komputer stacjonarny z mozliwoscig przytgczenia do sieci Ethernet.

Zapis rejestrowanych danych po zaniknieciu zasilania sieciowego.

Uktad powinien zawiera¢ normy okres$lajace testowanie swiattowoddw i kabli swiattowodowych
na wytrzymatosci temperaturowe. Dopuszczalne jest dostarczenie norm w jezyku angielskim.

10. Stanowisko do montazu i kontroli prébek, demonstratoréw, prototypdéw i stanowisk
testowych, ktére bedzie spetniato nastepujgce funkcjonalnosci:

Mocowanie detali w uchwycie o szerokosci co najmniej 120 mm na gtebokos$ci zamocowania
co najmniej 90 mm. Mozliwos¢ wymiany wktadek/naktadek mocujgcych do mocowania
delikatnych elementéw wraz z kompletem wktadek/naktadek ptaskich i pryzmatycznych.
Mozliwos¢ wykonywania na stanowisku pomiaréw:

a) wzglednych przy pomocy czujnika mikrometrycznego, zegarowego, dzwigniowo-zebatego
o minimalnej wartosci podziatki co najwyzej 2 um zamontowanego na statywie magnetycznym
z ramieniem hydraulicznym nie krétszym niz 300 mm.

b) srednic zewnetrznych i dtugosci z odczytem cyfrowym 0,001 mm dla dtugosci od 0 do 100 mm,
z powierzchniami pomiarowymi zabezpieczonymi spiekanymi weglikami.

c) Srednic zewnetrznych i wewnetrznych oraz dtugosci z odczytem analogowym, z doktadnoscia
co najmniej 0,1 mm dla dtugosci od 0 do 150 mm. Mozliwo$é weryfikacji kata prostego oraz
ptaskosci na odcinku nie krétszym niz 50mm z tolerancjg warsztatows.

d) kontrolnych narzedzi pomiarowych za pomocg wzorca dtugosci w postaci ptytek wykonanych
z doktadnoscia co najmniej 0,002 mm i dtugoscig minimalng 1 mm oraz dfugoscig maksymalng
100 mm. Zestaw sktadajgcy sie z co najmniej 100 ptytek stalowych o réznej dtugosci. Uktad
z Swiadectwem producenta w klasie pomiarowej co najmniej 2.

e) srednic zewnetrznych i dtugosci z odczytem cyfrowym 0,01 mm, granicy btedu maksymalnie
0,03 mm w zakresie pomiarowym 0-150 mm oraz granicy btedu maksymalnie 0,04 mm
w zakresie pomiarowym 0-300 mm.

Mozliwos¢ prowadzenia prac montazowych poprzez wykorzystanie urzadzen z kompatybilnym

system wymiennych baterii o funkcjonalnosci wkretarki i wiertarki o zakresie Srednicy mocowania

narzadzenia do d13 mm z wielostopniowg regulacjag momentu obrotowego, z zabezpieczeniem
przed przecigzeniem, z szybkomocujgcym i metalowym uchwytem wiertarskim, z napedem
silnikiem bezszczotkowym o zasilaniu bateryjnym napieciem nie mniejszym niz 12V oraz

funkcjonalnosci zakretarki o momencie obrotowym nie mniejszym niz 140 Nm i liczbie uderzen w

zakresie 0-4000 na minute z metalowym korpusem przektadni oraz diodowym oswietleniem pola

pracy, uchwytem do mocowania bitéow HEX % cala, z napedem silnikiem bezszczotkowym

o zasilaniu bateryjnym napieciem nie mniejszym niz 12V.
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Mozliwos¢ prowadzenia prac montazowych za pomocy zestawu narzedzi recznych. Zestaw
co najmniej 300 narzedzi recznych, warsztatowych utozonych w warsztatowym wozku
narzedziowym o co najmniej 7 pétkach. Nosnos¢ wdzka co najmniej 500 kg. W sktad narzedzi
powinny wchodzi¢ co najmniej: Srubokrety, kombinerki, klucze nasadowe, klucze imbusowe,
klucze ptasko — oczkowe, grzechotki o réznych rozmiarach, zestaw bitéw do wkretéw, zestaw
mtotkéw, zestaw wybijakow, zestaw pilnikdw recznych, ndz, pita do ciecia, klucz nastawiany i inne.

11. Stanowisko do obrébki i wytwarzania probek, demonstratorow, prototypdw i stanowisk
testowych , ktore bedzie spetniato nastepujace funkcjonalnosci:

Mocowanie detali w uchwycie o wadze nie mniejszej niz 10 kg, o szerokosci co najmniej 120 mm
na gtebokosci zamocowania co najmniej 150 mm. Mozliwos¢ zamocowania uchwytu do blatu.
Mozliwos¢ druku 3D w technologii utwardzania zywicy Swiattoczutej (SLA) za pomoca
promieniowania ultrafioletowego. Obszar roboczy drukowanych elementéw nie mniejsze niz
70 mm x 130 mm i wysokos¢ nie mniejszej niz 170 mm. Minimalna grubos¢ utwardzanej warstwy
nie wieksza niz 50 um. Mozliwosc¢ czyszczenia ultrasonicznego wydrukowanych elementéw.
Mozliwos¢ prowadzenie prac szlifierskich za pomoca:

o kamieni sciernych (rézne ksztatty) o srednicy zamocowania nie wiekszej niz 6 mm. Zakres
predkosci obrotowej nie mniejszy niz 8000 rpm i nie wiekszy niz 30 000 rpm oraz wadze
urzadzenia nie wiekszej niz 1,5 kg i mocy nie mniejszej niz 700W.

o tarcz Sciernych o srednicy co najmniej 115 mm i grubosci co najmniej 1 mm. Urzadzenie
z zasilaniem bateryjnym o napieciu nie mniejszym niz 18V oraz obrotach nie wiekszych niz
8500 rpm. Urzadzenie o wadze nie wiekszej niz 2,8 kg.

o za pomocg wymiennych tarcz typu Roloc o srednicy z zakresu od 50 mm do 70 mm, zasilanej
sprezonym powietrzem o maksymalnych obrotach nie wiekszych niz 17 000 rpm i maksymalnej
masie 0,7 kg.

o urzadzenia typu multitool o maksymalnej masie korpusu 0,7 kg z mozliwoscig polerowania
narzedziami o $rednicy zamocowania nie wiekszej niz 4 mm. Urzadzenie z ptynna regulacja
obrotéw w zakresie do 35000 rpm oraz gietkim przedtuzeniem uchwytu do mocowania
narzedzi.

o papieru sciernego o $rednicy nie wiekszej niz 125 mm wprowadzanym w ruch za pomoca
kombinacji ruchu mimosrodowego i obrotowego oraz systemem mocowania tarcz na rzep.
Urzadzenie o mocy nie mniejszej niz 500W i wadze nie wiekszej niz 2 kg.

o tarcz sciernych o $rednicy co najmniej 160 mm i szeroko$¢ 25 mm wraz z mozliwoscia uzycia
tasmy z papieru Sciernego o szerokosci co najmniej 30 mm. Urzgdzenie o mocy nie mniejszej
niz 500W i wadze co najmniej 10 kg z mozliwoscig zamocowania do blatu.

Mozliwos¢ wyzynania otwordw poprzez wykorzystanie narzedzia o ruchu oscylacyjnym typu

multitool z zasilaniem bateryjnym o napieciu nie mniejszym niz 12V. Waga urzadzenia nie wieksza

niz 1,6 kg.

Mozliwos¢ obrébki powierzchni poprzez srutowanie powierzchni przedmiotéw o maksymalnych

rozmiarach nie mniejszych niz 550 mm x 720 mm i maksymalnej masie do 200 kg wtacznie

z zintegrowang wialniag do ciggtego przygotowywania S$cierniwa poprzez oddzielanie
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zanieczyszczen i pytu. Urzadzenie wyposazone w wielkopowierzchniowe urzadzenie filtracyjne
z uktadem oczyszczania sprezonym powietrzem.

12. Stanowisko do ciecia oraz tgczenia materiatéw dla probek, demonstratoréw,
prototypdw i stanowisk testowych , ktére bedzie spetniato nastepujgce funkcjonalnosci:

e Mozliwo$é prowadzenia prac spawalniczych metoda TIG w ostonie gazu obojetnego np. argonu.
Mozliwos$¢ tgczenia materiatdw metalowych w technologii AC/DC. Prad spawania nie mniejszy niz
160 A przy ED 40%. Uchwyt spawalniczy z przewodami nie krétszy niz 3 m oraz ostona oczu
spawacza z automatycznym zaciemnianiem obrazu. Urzadzenie wyposazone w niezbedne
akcesoria do rozpoczecia spawania.

e Mozliwos¢ ciecia metali za pomocg tasmy bimetalicznej z posuwem grawitacyjnym, o maksymalnej
$rednicy ciecia co najmniej 170 mm. Mozliwos¢ ciecia pod katem od 45° do 90°. Grubos¢ tasmy
tnacej nie mniejsza niz 0,9 mm oraz moc urzadzenia nie mniejsza niz 500 W.

e Mozliwo$é przecinania oraz wyzynania otworédw poprzez wyrzynanie oscylujgcym narzedziem
w materiatach o grubosci co najmniej 100 mm urzgdzeniem o mocy co najmniej 700W i wadze nie
wiekszej niz 2,8 kg. Zakres regulacji oscylacji w zakresie od 500 do co najmniej 3000 na minute.

o  Mozliwos¢ obrobki wpustéw, narozy oraz frezowania o mocy nie mniejszej niz 1400 W i Srednicy
mocowania narzedzi w zakresie od 6 do 12,7 mm. Ustawiana gtebokos¢ frezowania co najmniej
50 mm z ptynng regulacja za pomocg Sruby. Mozliwos¢ precyzyjnego ustawiania gtebokosci
frezowania w zakresie od 0 do 8 mm. Waga urzadzenia nie wieksza niz 5 kg.

e Sktadany stét umozliwiajgcy stabilne zamocowanie elektronarzedzi typu wyrzynarka oraz frezarka
do ptaskiego blatu o wymiarach co najmniej 100 cm x 75 cm pozwalajgcy na precyzyjng obrdbke
narzedziami. Mozliwos$¢ precyzyjnego prowadzenia obrabianych elementéw pod réznymi katami.
Obcigzenie stotu nie mniejsze niz 100 kg.

Kody CPV:
38000000-5 — Sprzet laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjatkiem szklanego)
38400000-9 — Przyrzady do badania wtasciwosci fizycznych

Uprzejmie prosimy o podanie calkowitego kosztu realizacji zamowienia (cena netto i
brutto PLN).

Prosimy o przesytanie szacowania wartosci najpdzniej do konca dnia 10.03.2020 r. na adres
mailowy: ofertowanie@inphotech.pl

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w mysl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak rowniez
nie jest ogltoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych.

DESICGN FUTURE WITH PHOTONICS

W WW . I NPHOTETCH.PL

InPhoTech Sp. z 6.0. | ul. Poznariska 400, 05-850 Ottarzew | NIP: 951 230 35 53 | inphotech@inphotech.pl | +48 22 409 91 45
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X|l Wydziat Gospodarczy KRS | KRS: 0000348419 | Wys. kapitatu zaktadowego: 57 000 zt


mailto:ofertowanie@inphotech.pl

